
Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний реєстраційний номер: 0110U005926

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-07-2011

II. Підстава для проведення робіт
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування:  2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного
співробітництва ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 5031080

У тому числі по роках:
2010 700 тис. грн.

2011 700 тис. грн.

Загальний обсяг фінансування: 1400 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне агентство з
питань електронного урядування України

Код за ЄДРПОУ: 37471818

Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, Київ, 03150, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 2071730

IV. Відомості про виконавця ДіР



Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут металофізики ім.
Г.В. Курдюмова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417331

Місцезнаходження: бульв. акад. Вернадського, 36, м. Київ, Київська обл., 03142, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Нацiональна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 0444241005

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка фізичних основ технології і проекту фабрик фотонів нового покоління на основі оберненого ефекту
Комптона

Назва роботи англійською:
Development of physical bases of technology and project of new generation photon factories on the basis of
reverse effect of Compton

Мета роботи українською:
З метою вирішення проблеми широкого впровадження в практику переваг застосування синхротронних
методів в практичній медицині як для діагностики, так і для лікування людини, в безпечній ядерній
енергетиці, в науці і особливо в нанотехнологіях передбачається розробити українсько-російський проект
фабрик фотонів нового покоління на основі оберненого ефекту Комптона.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Раціональне природокористування

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: нанотехнології, медицина, безпечна ядерна енергетика, електронна
промисловість

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Шпак Анатолій Петрович

Науковий ступінь:
Наукове звання:
Ідентифікатор ORCID ID:



Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Розробка фізичних основ технології і проекту фабрик фотонів нового покоління на основі
оберненого ефекту Комптона

Початок етапу: 10.2010

Закінчення етапу: 12.2011

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ
Індекс УДК: 548.571;548.4, 539.26/27; 548.4; 548.734

Коди тематичних рубрик: 29.19.11

IX. Заключні відомості
Керівник юридичної особи   Івасишин Орест Михайлович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Телефон  

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А. 


